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Die Amtszeit von Herrn Dr. Gerlinger wurde bei den letzten Wahlen der
Aufsichtsratsmitglieder in der Hauptversammlung am 5. Mai 2023 um zwei Jahre verlangert,
um einen schrittweisen Generationenwechsel im Aufsichtsrat zu vollziehen. Somit endet die
Amtszeit fir Herrn Dr. Gerlinger in diesem Jahr und eine Nachfolge wird vorgeschlagen.

Der Aufsichtsrat hat sich bei dem vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass ihm fur die
Wahrnehmung seiner Aufgaben als Aufsichtsratsmitglied der Siltronic AG gentigend Zeit zur
Verfligung steht.

Der Aufsichtsrat schlagt nach Beratung in seiner Sitzung am 5. Marz 2025 der
Hauptversammlung am 12. Mai 2025 entsprechend den Empfehlungen des
Nominierungsausschusses folgenden Kandidaten zur Wahl vor:
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WAHLVORSCHLAG
ANTEILSEIGNERVERTRETER DES AUFSICHTSRATS

ANDREAS PECHER

Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss AG
ab 1. April 2025

Geburtsdatum: 11.05.1971
Nationalitat: Deutsch

Wohnort: Aalen

AUSBILDUNG

Studium Physik, Abschluss Master of Arts
University of Texas (Austin)

Diplom-Physiker
Universitat Wirzburg

MBA-Absolvent
Kellogg School of Management in Illinois, USA

MEM-Absolvent
Northwestern University in Illinois, USA

BERUFLICHER WERDEGANG

1998 Manufacturing Device Engineer & Senior Integrated Circuit Design
Engineer
Motorola Inc., Austin, USA

2004 Berater
McKinsey & Company Inc., Minchen

2010 Vice President Strategic Development
Renewable Energy Cooperation, Oslo, Norwegen und Minchen

2013 Vice President im Bereich Strategic Business Development der ZEISS
Sparte Semiconductor Manufacturing Technology

2015 Senior Vice President des strategischen Geschaftsbereichs ZEISS
Semiconductor Mask Solutions

2017 Geschéftsfihrer des strategischen Geschéftsbereichs ZEISS
Semiconductor Manufacturing Optics

2022 Berufung in den Vorstand der Carl Zeiss AG und Geschéftsfuihrung
der ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing Technology

2025 Vorstandsvorsitzender Carl Zeiss AG
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WEITERE MITGLIEDSCHAFTEN IN GESETZLICH ZU BILDENDEN INLANDISCHEN
AUFSICHTSRATEN SOWIE IN VERGLEICHBAREN IN- ODER AUSLANDISCHEN
KONTROLLGREMIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN

ZEISS Konzern-Mandat:

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Carl Zeiss Meditec AG

RELEVANTE KENNTNISSE, FAHIGKEITEN UND ERFAHRUNGEN

Als neuer Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss AG und mehrjahriges Mitglied des Vorstands der
Carl Zeiss AG hat Herr Pecher umfassende Erfahrung im Bereich strategische Ausrichtung und
operative Fuhrung eines fiihrenden internationalen Unternehmens im Bereich Semiconductor. Mit
seinem umfangreichen Hintergrund in den Bereichen Physik, Ingenieurwesen und strategischer
Geschaftsentwicklung verfiigt er Uber ein breit gefachertes Fachwissen, das ihn zu einem
hervorragenden Mitglied des Aufsichtsrats der Siltronic AG macht.

Sein Verstandnis der Halbleiterindustrie — gepaart mit seinem strategischen Weitblick und seiner
Fuhrungserfahrung — wird eine grof3e Bereicherung fiir die Umsetzung der langfristigen
Wachstums- und Innovationsstrategien von Siltronic sein.

UNABHANGIGKEIT

Andreas Pecher bt keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen
Wettbewerbern der Siltronic AG aus, steht in keiner personlichen Beziehung zur Siltronic AG,
ihren Organen, einem mit ihr verbundenen Unternehmen oder einem wesentlichen an der
Siltronic beteiligten Aktiondr und hat keine geschéftliche Beziehung zur Siltronic-Gruppe. Er wird
als unabhangig im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex betrachtet.

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Herr Pecher den im Zusammenhang mit der
Aufsichtsratsarbeit bei Siltronic AG zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.

GEPLANTE AUSSCHUSSTATIGKEITEN

Es ist nicht beabsichtigt, dass Herr Pecher Ausschusstéatigkeiten Gbernimmt.



